




















专利名称(译) 薄膜沉积装置及制造有机发光显示设备的方法

公开(公告)号 CN102148234A 公开(公告)日 2011-08-10

申请号 CN201010599753.0 申请日 2010-12-14

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星移动显示器株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

[标]发明人 池昶恂
金兑承
李钟禹
安成国

发明人 池昶恂
金兑承
李钟禹
安成国

IPC分类号 H01L51/50 C23C14/24 H01L51/56 H01L27/32 C23C14/04

CPC分类号 H01L51/56 C23C14/042 C23C14/50

代理人(译) 宋志强

优先权 1020090125029 2009-12-15 KR

其他公开文献 CN102148234B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本公开提供一种薄膜沉积装置及制造有机发光显示设备的方法。所述薄
膜沉积装置可以去除基板与掩膜之间产生的静电，并且所述方法用于利
用该薄膜沉积装置制造有机发光显示设备。
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